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摘要(译)

提供OLED器件及其制造方法以及显示装置。 OLED器件包括：基板，以
及第一电极，有机材料的功能层和依次设置在基板上的第二电极。 
OLED器件还包括在第一电极和基板，和对应于所述第一电极和所述凹凸
层的表面之间设置凹凸层远离基底甚至没有。所述第一电极和/或设置在
OILED装置的光输出侧的第二电极包括（​​多个）的金属层。
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